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∫√‘°“√‡§≈◊Õ∫øî≈å¡∫“ß· ß
 ”À√—∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å™—Èπ Ÿß

‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õÿª°√≥å ·≈– ∂“π∑’Ë  ”À√—∫°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ °“√‡§≈◊Õ∫øî≈å¡

∫“ß„π ÿ≠≠“°“» Õ“∑‘ ‡§√◊ËÕß‡§≈◊Õ∫  ‡§√◊ËÕß«‘‡§√“–Àå  ÀâÕß‡§≈◊Õ∫ ‡§√◊ËÕßµ√«®√—Ë«

‡ªìπµâπ

BE306-43



❚F A C T  S H E E T

PROTOTYPES ● TECHNOLOGIES ● SERVICES ● PRODUCTS
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≈—°…≥–°“√¥”‡π‘πß“π

‚§√ß°“√π’È‡ªìπ°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“‚¥¬‡π§‡∑§‰¥â®—¥À“Õÿª°√≥å‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–®—¥

‡µ√’¬¡ ∂“π∑’Ë ”À√—∫∑”°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“‡§≈◊Õ∫øî≈å¡∫“ß„π ÿ≠≠“°“» Õ¬Ÿà

√–À«à“ß¥”‡π‘π°“√»÷°…“ «‘®—¬ ·≈–∑¥≈Õß‡§≈◊Õ∫øî≈å¡∫“ß· ß™π‘¥µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ

 “¡“√∂‡§≈◊Õ∫øî≈å¡∑’Ë¡’°“√µÕ∫ πÕß∑“ß· ß‰¥âµ“¡§«“¡µâÕß°“√ ∑’ËµâÕßÕ“»—¬

‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–Õß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ë®”‡ªìπ µ—Èß·µà«‘∏’°“√ÕÕ°·∫∫√–∫∫øî≈å¡ «‘∏’°“√‡§≈◊Õ∫

øî≈å¡∫“ß· ß„π ÿ≠≠“°“» µ≈Õ¥®π«‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå ¡∫—µ‘∑“ß· ß ‡§¡’ ·≈–

°“¬¿“æ¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ™π‘¥µà“ßÊ ª√–°Õ∫¥â«¬

● ‡§√◊ËÕß‡§≈◊Õ∫øî≈å¡™π‘¥ Batch Coater ¢π“¥ 26 π‘È« ¢Õß Denton

Vacuum Inc. ∑’Ë¡’∑—Èß Electron Gun ·≈– Ion Gun  ”À√—∫‡§≈◊Õ∫øî≈å¡

∫“ß· ß¥â«¬«‘∏’ Ion Assisted Deposition (IAD)

● ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”À√—∫«‘‡§√“–Àåøî≈å¡∫“ß· ß Spectroscopic Ellipsometer

¢Õß J.A Woollam Co., Inc. „™â ”À√—∫«—¥·≈–«‘‡§√“–ÀåÀ“§à“¥—™π’À—°‡À

·≈– —¡ª√– ‘∑∏‘Ï°“√¥Ÿ¥°≈◊π· ß (n, k) ¢Õß‡π◊ÈÕøî≈å¡ ·≈– “¡“√∂«—¥

§«“¡Àπ“¢Õßøî≈å¡‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬”„π√–¥—∫µË”°«à“ 1 π“‚π‡¡µ√

● ‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ”À√—∫°“√ÕÕ°·∫∫·≈–«‘‡§√“–Àå√–∫∫øî≈å¡

À≈“¬™—Èπ

● ÀâÕß‡§≈◊Õ∫·∫∫ Clean Room ¢π“¥ Class 100,000

● ‡§√◊ËÕßµ√«®√—Ë« ÿ≠≠“°“» Helium Leak Detector
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µ—«Õ¬à“ßº≈°“√¥”‡π‘πß“π

● °“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑¥≈Õß‡§≈◊Õ∫øî≈å¡À≈“¬™—Èπ Anti-reflection Coatings

∫π‡≈π å·«àπµ“·°â«·≈–æ≈“ µ‘°

● °“√∑¥≈Õß‡§≈◊Õ∫øî≈å¡∫“ß¢—È«‰øøÑ“™π‘¥‚ª√àß„  (ITO) ∫πº‘«æ≈“ µ‘°

∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘µË”

● °“√»÷°…“«‘∏’°“√‡§≈◊Õ∫øî≈å¡·≈– ¡∫—µ‘∑“ß· ß¢Õßøî≈å¡∑’Ë‡§≈◊Õ∫‰¥â¥â«¬

 “√‡§≈◊Õ∫ Dielectric ™π‘¥µà“ßÊ ‡™àπ AI
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● °“√»÷°…“‡§≈◊Õ∫øî≈å¡∫“ß· ß∑’Ë∑”ß“π„π™à«ß√—ß ’Õ‘πø√“‡√¥ (IR)

● °“√‡§≈◊Õ∫øî≈å¡ Titanium Nitride ¥â«¬«‘∏’ Reactive Sputtering

ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â√—∫

●  π—∫ πÿπ„ÀâÕÿµ “À°√√¡∑’Ë„™â‡∑§‚π‚≈¬’°“√‡§≈◊Õ∫øî≈å¡∫“ß„π ÿ≠≠“°“»

¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’ ¡—¬„À¡à ·≈–„™â§«“¡√Ÿâ∑“ß¥â“π«‘™“°“√¢—Èπ Ÿß

● ‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√¬àπ√–¬–‡«≈“°“√ √â“ß·≈–∑¥ Õ∫µâπ·∫∫

● ™à«¬„π°“√ÕÕ°º≈‘µ¿—≥±å„À¡à‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ°“√·¢àß¢—π„πµ≈“¥‚≈°

¥”‡π‘π°“√‚¥¬: ß“π«‘®—¬Õ‘‡≈Á°‚µ√ÕÕªµ‘° å
‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“‡§≈◊Õ∫øî≈å¡∫“ß· ß ”À√—∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å™—Èπ Ÿß
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